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LC－10ATVP输液泵面板LC－10ATVP输液泵面板

LC－10ATVP

pump          prog.run remote      G.E.       power

pump            run                purge       VP         sleep

del              CE                   7              8  9

edit             back                 4               5  6

conc func 1              2              3

0            . Enter
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输液泵功能设定输液泵功能设定

0.000mL MAX   200.0           初始屏幕
0.0 kgf MIN     0.0

func
0.000mL MAX   200.0            流速
0.0 kgf MIN     0.0

0.000mL MAX   200.0           最高压力
0.0 kgf MIN     0.0

0.000mL MAX   200.0           最低压力
0.0 kgf MIN     0.0
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输液泵辅助功能设定输液泵辅助功能设定

0.000 FILE   NUM             选择文件
Select  File    0~9

0.000 S－PROT                设定系统保护
0: Clear  1: Set

0.000 MODE CHANG          设定输液方式
Enter to Change

0.000 P－SET                       柱塞杆复位
0: Clear  1: Set
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输液泵辅助功能设定输液泵辅助功能设定

0.000 COMP  0.450             压缩系数补偿
Input   0.00~3.00

0.000 ZERO  ADJ              压力传感器调零
Enter  to  ZeroAdj

0.000 SYS                         设定系统参数
Set  System  Param

0.000 LOCAL                      设定控制方式
0: Remote  1: Local
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输液泵辅助功能设定输液泵辅助功能设定

0.000 P  TIMER 3.0             设定冲洗时间
0.0   ~    9.9  MIN

0.000 ADRS                       设定系统控制器地址
Input  1 ~ 12 , 85

0.000 PRS-UNIT               设定压力单位
Select  Pres unit
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输液泵时间程序设定输液泵时间程序设定

1、在初始屏幕下，按 EDIT 键，显示

USED    LEFT
0         320

2、按 Enter 键，显示

TIME   FUNC   VALUE
0.00 ～ 999.99 min

3、输入时间，如2（分钟）。按 2 ，Enter
4、重复按 func 键至显示所要设定的命令

5、输入命令参数值

6、按 CE 键，退出时间程序编辑状态
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高压梯度设定高压梯度设定

1、设定主泵（A泵）的SYS参数为2

2、设定从泵（B泵）的SYS参数为1

3、设定两台泵的ADRS参数为“85”
4、在A泵上设定总流速

5、等浓度分析时，按A泵上的 CONC 键，

设定流动相B的浓度

梯度分析时，使用A泵时间程序（BCON命令）

设定浓度梯度

6、按A泵的 PUMP 键，开始输液。
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输液泵VP功能输液泵VP功能

初始屏幕下，按VP键，显示：

PRODUCT   INFO
Press  Func or  VP 产品信息组

MAINTENANCE
Press  Func or  VP

VP

维修信息组

VALIDATION
Press  Func or  VP

VP

认证功能组

CALIBRATION
Press  Func or  VP

VP

校正功能组
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PRODUCT  INFOPRODUCT  INFO

SERIAL  NUMBER
C2032000000

S/W  ID: V5.27
LC-10ATVP

func

CE

显示部件系列号

显示ROM版本号
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MAINTENANCEMAINTENANCE

TOTAL   OP   TIME
208 ( h )    

R  SEAL  DELIVERED
25 /  120   L

PART REPLCEMENT
P / N:  - -

L  SEAL  DELIVERED
25 /  120  L

func

func

func

func

累计运行时间

右密封圈输液总体积
及更换时输液体积

左密封圈输液总体积
及更换时输液体积

部件更换记录
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MAINTENANCEMAINTENANCE

MAINTENANCE  LOG
Enter  to  Display    

ERROR     LOG
Enter  to  Display

OPERATION     LOG
Enter  to  Display

func

func

CE

显示维修记录

显示错误信息记录

显示操作记录
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VALIDATIONVALIDATION

DATE   YY-MM-DD
00 - 05 - 12              

TIME  HH:MM:SS
09 : 10 : 20 

PULSE     CHECK
Enter    to    Start

MEMORY  CHECK
Enter    to    Start

func

func

func

func

显示和输入日期

显示和输入时间

内存检查

脉冲检查
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FLOW     CHECK
Enter    to    Start

LPGE  TEST  PROG
Copy  to  File  1

LEAK  SENSOR  TEST
Soak    and    Enter

LEAKAGE     TEST
Enter    to    Start

func

func

func

CE

流速检查

低压梯度分析浓度
准确性检查

漏液检查

漏液传感器检查

VALIDATIONVALIDATION
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Input     PASSWORD
XXXXX

FLOW  COMP . FACT
0.0

LEAK   THR     128
Act   Lv 50  /  255

PRESS  COMP . FACT
0.0

func

func

func

func

输入口令：00000

输入流速补偿系数

输入压力传感器补偿系数

输入漏液传感器报警阈值

CALIBRATIONCALIBRATION
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SEAL   REPLACEMENT
120

OP   MODE
0: 10Avp    1: 10A

CHANGE  PASSWORD
Enter    to    Change

INITIALIZE    PARAM
Enter    to    Init

func

func

func

CE

设置密封圈更换
时的输液体积

设定操作模式

参数初始化

更改口令

CALIBRATIONCALIBRATION
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SPD－10AVP紫外检测器面板SPD－10AVP紫外检测器面板

SPD－10AVP

S.V.           prog.run remote       pol power

zero              run                mark       VP         sleep
del                 dual            pol
CE                   7              8              9

Z.Shift edit                         rsp
back                 4               5             6

scan
shift             func 1              2              3

0            . Enter
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检测器参数设定检测器参数设定

254 nm 0.000 AU                  初始屏幕
D2         0.0100AUFS

func
LAMBDA 1     254                     设定测量波长1
Input  190 ~ 600

LAMBDA 2     254                     设定测量波长2
Input  190 ~ 600                       （双波长模式）

RANGE       0.010 设定记录仪输出端口
Input 0 ~  2.56                             的量程
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检测器参数设定检测器参数设定

SMPL  EN    1450                    样品池和参比池能量
REF     EN    1455

SCAN   FILE                           设定光谱扫描文件
Input  0 ~2

SCAN  BGN                            设定扫描起始波长
Input  190 ~ 599                  

SCAN  END 设定扫描终止波长
Input 191 ~  600                     
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检测器参数设定检测器参数设定

SCAN     STEP                              设定扫描波长步长
Input  1  ~ 5

PLOT     SPD                                 设定光谱输出速度
1: 1  2: 3  3: 10 nm/s

SPC     PLOT                                输出光谱图
Enter to Plot                  

AUX  RANGE                             设定积分仪输出端口
Input 1 ~ 6                                    的量程
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检测器参数设定检测器参数设定

REC   MODE                            设定双波长检测时的
Input  0  ~  3                             的输出模式

LAMP                                       开/关氘灯
0: Off  1: D2

D2   TIME                                 显示氘灯累积使用时间

LINK  ADRS                            设定系统控制器地址
Input  1 ~ 12                             
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检测器参数设定检测器参数设定

LOCAL                                     设定控制方式
0: Remote  1:  Local                  

WAVE  CHECK                        检查波长准确性
Enter  to  Start

RT  RNG       10                        设定比例色谱图范围
Input  2 ~ 10000                    

RT  THR   0.0001                     设定比例色谱图阈值
Input  0.0001 ~ 1                             
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检测器时间程序设定检测器时间程序设定

1、在初始屏幕下，按SHIFT，4（EDIT）键，显示

TIME  PROGRAM
0 Used    32 Left

2、按 Enter 键，显示

TIME   FUNC   VALUE
0.00 ～ 999.99 min

3、输入时间，如5（分钟）。按 5 ，Enter
4、重复按 func 键至显示所要设定的命令

5、输入命令参数值

6、按 CE 键，退出时间程序编辑状态
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双波长模式操作双波长模式操作

1、选择测量模式

在初始屏幕下，按 shift ，7(dual) 键将测量

模式切换为双波长模式

2、设定双波长模式下的信号输出，[REC  MODE]
REC MODE 输出模式

0 在 INTEGRATOR 端口输出 CH1 波长的色谱图

1 在 INTEGRATOR 端口输出 CH2 波长的色谱图

2 在 RECORDER 端口输出比例色谱图

3 在 INTEGRATOR 端口输出比例色谱图
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比例色谱操作比例色谱操作

1、设定测量模式为双波长模式

2、设定比例色谱的两个检测波长

3、在初始屏幕下，重复按 func 键至屏幕显示[RT RNG]
输入比例色谱的范围

4、按 func 键至屏幕显示[RT THR]
输入比例色谱的阈值

5、按 func 键至屏幕显示[REC MODE]
输入2 或3

6、设定数据处理机的衰减（ATTEN）为0
7、进样分析，在数据处理机上得到比例色谱图
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光谱扫描操作光谱扫描操作

1、设定扫描起始波长，[SCAN  BGN]

2、设定扫描终止波长，[SCAN  END]

3、设定扫描波长间隔，[SCAN  STEP]

4、设定背景光谱储存文件，[SCAN  FILE] 为0

5、关闭泵

6、按 SHIFT，3(SCAN)键，开始背景扫描

7、背景扫描结束后，开启泵

8、设定样品光谱储存文件，[SCAN  FILE]为1或2



HPLC Business Dept
Shimadzu Corporation

光谱扫描操作光谱扫描操作

9、注入样品

10、当被扫描的色谱峰开始出峰时，关闭泵

11、按SHIFT，3(SCAN)键，开始扫描至结束

输出光谱图

12、确认数据处理机信号线连接于检测器的RECORDER
端口

13、设定数据处理机衰减（ATTEN）为3或4
14、设定绘图速度，[PLOT  SPEED]
15、输出扫描光谱图，[SPC  PLOT] , ENTER
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紫外检测器VP功能紫外检测器VP功能

初始屏幕下，按VP键，显示：

PRODUCT   INFO
Press  Func or  VP 产品信息组

MAINTENANCE
Press  Func or  VP

VP

维修信息组

VALIDATION
Press  Func or  VP

VP

认证功能组

CALIBRATION
Press  Func or  VP

VP

校正功能组
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PRODUCT  INFOPRODUCT  INFO

SERIAL  NUMBER
C21003400000

S/W     ID: V5.22
SPD - 10AVP

func

CE

显示部件系列号

显示ROM版本号
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MAINTENANCEMAINTENANCE

TOTAL   OP   TIME
208 ( h )    

D2 LAMP    USED
80   /   2000

PART REPLCEMENT
P / N:  - -

func

func

func

累计运行时间

显示氘灯累计使用时间
及更换时的使用时间

部件更换记录
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MAINTENANCEMAINTENANCE

MAINTENANCE  LOG
Enter  to  Display    

ERROR     LOG
Enter  to  Display

OPERATION     LOG
Enter  to  Display

func

func

CE

显示维修记录

显示错误信息记录

显示操作记录
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VALIDATIONVALIDATION

DATE   YY-MM-DD
00 - 03 - 21              

TIME  HH:MM:SS
09 : 10 : 20 

AUTO     CHECK
Enter    to    Check

func

func

func

显示和输入日期

显示和输入时间

内存、波长准确性及
光强度检查

LEAK  SENSOR  TEST
Soak    and    Enter 漏液传感器检查

CE
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Input     PASSWORD
XXXXX

WAVE      CALIB
Enter   to   Calib

D2 TIME    2000
Input   Alert   Lv

func

func

func

func

输入口令：00000

波长校正

输入D2灯更换时间

输入D2灯更换能量

CALIBRATIONCALIBRATION

D2 ENERGY   800
Input   Alert   Lv
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ABS  COMP  1.000
Input  0.8  - 1.2

LEAK   THR   128
Act Lv 50   /    255

RNG  DISP  MODE  0
0:  REC    1:ITG

func

func

func

设定吸光度补偿系数

设定漏液传感器报警阈值

CALIBRATIONCALIBRATION

设定吸光度满量程显示
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OP   MODE
0: 10Avp    1: 10A

CHANGE  PASSWORD
Enter    to    Change

INITIALIZE    PARAM
Enter    to    Init

func

func

CE

设定操作模式

参数初始化

更改口令

CALIBRATIONCALIBRATION


